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摘要(译)

本发明提供了一种发光装置及其制备方法和使用该发光装置的显示器，
其中用于发光装置的精细图形是通过简单的方法实现的，并且可防止漏
光和提高引出光的效率。该发光装置提供其中形成有电极和发光层的有
机电致发光(EL)装置，衍射光栅或波带片，和滤光器。从发光层发出的
光经过以指定光栅节距形成的衍射光栅或波带片传输，或者在衍射光栅
或波带片中被反射。在这种情况下，将传输光或反射光控制在指定的角
度范围内。当经过滤光器传输时，那些与从发光层发出光的色调和色度
不同的光被引出。
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